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Scan X,Y laser excimère
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Cathodes en Csl 
350nm de Csl sur 100nm d’AI
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Cathodes en Csl 
350nm de Csl sur 100nm d’AI

QE

λ (∏n>) 
mesures de l'énergie du laser

ci 213nm non calibrées









cathode W + K ; No 14
QE - 3*10-6

nC

mJ

Q - f (W)

travail de sortie : 5.5 eV pour W 
: 2.3 eV pour K

énergie du photon : 4.03 eV

Erosion ionique contrôlée 
cathode en tungstène dopé au potassium 
collaboration université LYON I - CERN

----- QE ■ f(érosion)

unité d’érosion: U_plasma · 800 V 
p-Argon ■ 5.8E-2 mbar 

durée · 40 minutes



nettoyage par bombardement ionique 

preerion : 3X10-8 Torr




